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О внесении изменений в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р (об
утверждении перечня инвестиционных проектов и паспортов
инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации)
Распоряжение · № 1219-р · от 18.08.2008 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 18 АВГУСТА 2008 Г. № 1219-Р

г. Москва

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 52, ст. 5606; 2007, № 23, ст. 2815; № 47, ст. 5778; № 51, ст. 6395; 2008, № 13, ст. 1320; № 19, ст.
2199; № 30, ст. 3671).
2. Установить, что финансирование инвестиционного проекта "Организация производства
интегральных микросхем на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65 - 45 нм" за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации осуществляется при условии
предоставления в Минрегион России полного комплекта проектной документации на
производственные помещения и при наличии заключенных контрактов на поставку оборудования,
необходимого для реализации проекта.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 августа 2008 г. № 1219-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. №
1708-р

1. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный указанным распоряжением,
дополнить позицией 10 следующего содержания:

"10. Организация производства интегральных микросхем на пластинах диаметром 300 мм с
проектными нормами
65 - 45 нм
-
58,43
-
26,92
-
31,5
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-
-".

2. Паспорта инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденные указанным распоряжением,
дополнить паспортом следующего содержания:

"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 ноября 2006 г. № 1708-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2008 г. № 1219-р)

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта "Организация производства интегральных микросхем на пластинах
диаметром 300 мм с проектными нормами 65 - 45 нм", реализуемого при государственной поддержке
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта - "Организация производства интегральных микросхем на
пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65 - 45 нм".
Срок реализации - 2008 - 2010 годы.
2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.
3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Ситроникс-НТ".
4. Цели инвестиционного проекта - строительство, освоение и ввод в эксплуатацию первого в
Российской Федерации производства для выпуска интегральных микросхем по проектно-
технологическим нормам, соответствующим мировому уровню (диаметр пластин - 300 мм,
топологические размеры элементов - 65 - 45 нм, мощность производства - 10 000 пластин в месяц).
5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС)
- 58 427 млн. рублей.
6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:
письмо Московской государственной вневедомственной экспертизы от 5 сентября 2007 г. №
МГЭ-3/2072;
письмо Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 2 ноября 2007 г. №
14-1/2696.
7. Сведения об инвестиционном консультанте - Credit Suisse International - London E14 4QJ, One Cabot
Square.
8. Форма предоставления государственной поддержки - направление бюджетных ассигнований в
уставный капитал открытого акционерного общества "Ситроникс-НТ".
Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
(в ценах соответствующих лет, с НДС) - 26 923 млн. рублей.
9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 10 лет с начала реализации проекта.
10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно
приложению № 1.
11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты реализации инвестиционного
проекта - доля акций пропорционально объему бюджетных ассигнований за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного
общества "Ситроникс-НТ".
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12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно
приложению № 2.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта "Организация производства интегральных микросхем на
пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65 - 45 нм"

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта "Организация производства
интегральных микросхем на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65 - 45 нм"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации инвестиционного проекта
Сметная стоимость инвестиционного проекта
Источники финансирования инвестиционного проекта

собственные средства инвестора
заемные средства инвестора (по источникам получения)
средства бюджетов субъектов Российской Федерации
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

Инвестиционный проект - всего
58427
31504
-
-
26923

в том числе:

2008 год
24495
13208
-
-
11287

2009 год
33932
18296
-
-
15636

I этап - всего
27000
14558
-
-
12442

в том числе:
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2008 год
24300
13103
-
-
11197

2009 год
2700
1456
-
-
1244

II этап - всего
31427
16945
-
-
14482

в том числе

2009 год
31427
16945
-
-
14482

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта "Организация производства интегральных микросхем на
пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65 - 45 нм"

Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта "Организация производства
интегральных микросхем на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65 - 45 нм"

Этапы реализации инвестиционного проекта
Ожидаемый результат реализации этапа
инвестиционного проекта

I этап

2008 - 2009 годы
производственная мощность - 300 пластин в месяц,
создано новых мест - 600

II этап

2009 - 2010 годы
производственная мощность - 10 000 пластин
в месяц, создано новых рабочих мест - 1700".
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_____________


